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摘要　为了提高中阶梯光栅光谱仪光谱定标的效率和精度，基于谱图还原算法，提出了利用汞灯多条特征谱线联

合定标的思想，设计了中阶梯光栅光谱仪的在线定标算法。以汞灯为定标光源进行光谱定标实验，结果表明该算

法在谱图偏差不超过限定范围时可以自动修正谱图还原模型，选择的定标波长越多、分布越均匀，定标精度越高。

对于２５０～６００ｎｍ波段内的中阶梯光栅光谱仪，选择５个以上的定标波长可以使定标精度达到仪器理论分辨率

０．０１ｎｍ。该方法实现了中阶梯光栅光谱仪的自动化光谱定标，使光谱仪在保证高光谱分辨率的前提下更具实用

性，具有工程应用价值。
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１　引　　言
中阶梯光栅光谱仪凭借其在光谱分辨率和全谱直读特性上的优势，在天文、质检、冶金、矿物分析甚至太

空物质探测等领域具有广泛应用［１－４］。近几年中阶梯光栅光谱仪多作为电感耦合等离子体（ＩＣＰ）分析系
统［５］和激光诱导等离子体（ＬＩＰＳ）分析系统［６－９］的核心分光系统，进行复杂混合物的高精度实时探测与分析。
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由于具有极高的光谱分辨率且多应用于极近谱线的区分与探测，中阶梯光栅光谱仪对于仪器状态的微小变
化、环境改变、搬运以及探测器拆卸等十分敏感，需要经常进行光谱定标以保证其波长探测的准确性。因此，
中阶梯光栅光谱仪光谱定标方法的研究是其研发的难点和重点，提升光谱定标的效率和精度具有非常重要
的意义。
中阶梯光栅光谱仪采用面阵探测器接收被二维色散的光谱，根据谱图还原算法建立模型矩阵，得到波长

和探测器成像坐标的对应关系［１０－１２］，从而根据探测器上各成像光斑的坐标分析得出光源中所包含的波长。
中阶梯光栅光谱仪的光谱定标就是通过更新模型矩阵来保证这种对应关系始终准确的过程。由于仪器的微
小改变都会影响波长和坐标的对应关系，使用仪器进行分析探测前需要通过光谱定标获得准确的模型矩阵，
以满足对波长提取精度的要求。目前，国外对中阶梯光栅光谱仪的研发相对成熟，应用十分广泛，但却没有
对其光谱定标方法的详细报道。国内仅有少数几家公司和研究机构具有自主研制中阶梯光栅光谱仪的能
力，但鲜有定标功能，光谱定标都是在出厂时由专业人员完成，随着仪器的使用，波长提取误差将逐渐增大，
最终需要返厂由专业人员重新定标，费时费力。鉴于此，本文提出了一种基于汞灯多谱线联合定标的方法，
首先识别汞灯特征谱线的坐标与波长，然后迭代模型矩阵的输入参数，寻找与汞灯谱线偏差最小的模型完成
定标。该定标过程自动完成，操作无需专业知识且具有实时性，可以满足光谱仪器在线定标的需求，具有操
作简单、精度高、效率高等优点，适合应用于工程开发和产业化。

２　谱图还原模型
中阶梯光栅光谱仪利用中阶梯光栅的高色散力特点配合低色散力的色散元件进行交叉色散，将经中阶

梯光栅色散后重叠的光谱分开。整个光谱范围内的光线经过交叉色散后会落到像面上的不同位置，如果连
续光源入射将会形成图１所示的梳状光谱。这种二维梳状谱图难以直接读取光谱信息，需将二维谱图还原
为横纵坐标分别为波长和光强的一维光谱，该过程称为谱图还原。谱图还原实际上就是构造谱图还原模型、
建立成像坐标与波长一一对应关系的过程［１０］。

图１　中阶梯光栅光谱仪梳状光谱

Ｆｉｇ．１　Ｃｏｍｂ－ｌｉｋｅ　ｓｐｅｃｔｒｕｍ　ｏｆ　ｅｃｈｅｌｌｅ　ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｅｒ

目前，国内外中阶梯光栅光谱仪的结构基本可以按照横向色散元件的选择和使用方式进行分类。横向
色散元件一般为棱镜和低色散率光栅。棱镜虽然色散率不均匀，但是在较宽的波长范围内都能保持较高的
能量传输效率，且杂散光低；低色散率光栅受制于能量传输效率和非使用级次引起的杂散光，一般用在近红
外等特定的长波波段。普遍使用的棱镜一般有反射式棱镜［１３］和透射式棱镜［１４］两种，如图２所示。反射式棱
镜的结构光线首先通过中阶梯光栅，对不同波长的光都有相同的光栅偏置角，算法简化，装调简单。透射式
棱镜的结构光线首先通过棱镜进行横向色散，再进入光栅时不同的波长偏置角不同，算法相对复杂，装调难
度增大，但是仪器结构更加紧凑，相同分辨率条件下体积更小。
无论哪一种光路结构，在已知入射光波长的情况下，都可以根据色散元件和仪器的设计指标计算得到理

论成像位置［１３－１５］。将探测器像面中心置于中间级次中心波长的成像位置，此时光栅和棱镜均可等效为平面
反射镜，对于其他任意波长有

ｄｘ ＝ｆｔａｎθｘ， （１）

ｄｙ ＝ｆｔａｎθｙ， （２）

０９３０００１－２



光　　　学　　　学　　　报

图２　中阶梯光栅光谱仪的结构对比。（ａ）选用反射式棱镜；（ｂ）选用透射式棱镜

Ｆｉｇ．２　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ｃｏｎｔｒａｓｔ　ｏｆ　ｅｃｈｅｌｌｅ　ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｅｒ．（ａ）Ｗｉｔｈ　ｒｅｆｌｅｃｔｉｎｇ　ｐｒｉｓｍ；（ｂ）ｗｉｔｈ　ｔｒａｎｓｍｉｔｔｉｎｇ　ｐｒｉｓｍ

式中ｄｘ 和ｄｙ 分别为该波长在Ｘ 和Ｙ 方向相对像面中心的偏移量，ｆ为系统焦距，θｘ 和θｙ 分别为该波长的
光线经过横向色散元件和主色散元件后与中心波长的角度偏差，可以根据波长和仪器设计参数确定，

θｘ ＝Ｆαｐ，ω，ｎ（λ［ ］）， （３）

θｙ ＝Ｆαｇ，ｄ，（ ）δ ， （４）

式中αｐ为棱镜入射角，ω为棱镜顶角，ｎ（λ）为某一入射波长λ下的棱镜折射率，αｇ为光栅入射角，ｄ为光栅常
数，δ为光栅偏置角。最后，根据ｄｘ 和ｄｙ 可以确定Ｘ、Ｙ 轴坐标为

Ｘ＝ Ｎ２±
ｄｘ
ａ
， （５）

Ｙ ＝ Ｎ２±
ｄｙ
ａ
， （６）

式中ａ为探测器像元尺寸，Ｎ 为单边像元个数。由于仪器设计参数已知，可以根据（１）～（６）式建立入射光
波长与其在探测器上成像坐标之间一一对应的函数关系，从而构建谱图还原模型。该函数关系的自变量是
入射波长，因变量是成像光斑坐标，其反函数即谱图还原函数。根据谱图还原函数，只要分析探测器上光斑
的坐标即可提取波长。

３　在线定标方法
随着仪器状态和外界条件的改变，初始确定的谱图还原模型所建立的波长与坐标对应关系会出现偏差，

在仪器使用前需要进行光谱定标，确定谱图还原模型的准确性。提出的定标算法可以利用汞灯的特征谱线
进行在线定标，保证中阶梯光栅光谱仪光谱定标的自动化与实时性。
中阶梯光栅光谱仪具有很高的光谱分辨率，对光机结构加工误差要求很高，且对光学像差的影响较敏

感。这些因素引起的偏差难以利用算法进行补偿，而在线定标算法通过拍摄并识别汞灯特征谱线，迭代谱图
还原函数的输入参数，寻找与汞灯谱图最接近的谱图还原模型，最大程度上补偿了加工误差和像差的影响。
这其中最关键的是汞灯谱图的识别和模型矩阵的匹配。

３．１　汞灯谱图的识别
为了寻找与实际谱图最吻合的谱图还原模型，需要通过波长和坐标都已知的数据作为基准修正谱图还

原函数，建立新的谱图还原模型。汞灯的特征谱线覆盖波段范围广，经过中阶梯光栅光谱仪后在面阵探测器
上成像的特征光斑分布合理且易于区分识别，利用汞灯的多条特征谱线进行定标可以保证新模型的精度。
如果探测器单边像元个数为Ｎ，初始模型在使用波段覆盖像元数为ｍ×ｎ，则仪器在使用过程中造成的

谱图平移效应在（Ｎ－ｍ）×（Ｎ－ｎ）像元以内时无需机械调整（不考虑缩放带来的微小误差），只需要改变谱
图还原函数的输入参数使新模型与实际谱图匹配即可。
中阶梯光栅光谱仪在初始装调完毕时拍摄汞灯特征谱图，根据仪器设计参数建立还原模型矩阵，微调仪

器状态使汞灯最靠近像面中心的特征光斑与模型完全匹配，此时的状态满足在线定标算法的使用条件。记
录各波长的初始坐标，识别汞灯谱图时以各波长初始坐标像素点为中心，搜索［±（Ｎ－ｍ）／２］×［±（Ｎ－ｎ）／２］矩形
范围内的像元，如图３所示。汞灯特征谱线的相对位置保证了平移（Ｎ－ｍ）×（Ｎ－ｎ）像元范围内有且仅有一个特
征光斑，即位于识别矩形中心的特征波长本身。如果识别矩形内没有光斑或者有不止一个光斑，说明仪器状态的
改变使模型的变化超出了算法可以承受的范围，需要进行机械调整，整个汞灯谱图识别流程如图４所示。
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图３　汞灯谱图识别示意图

Ｆｉｇ．３　Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ　ｏｆ　ｍｅｒｃｕｒｙ　ｌａｍｐ　ｓｐｅｃｔｒａ

图４　汞灯谱图识别流程图

Ｆｉｇ．４　Ｆｌｏｗ　ｃｈａｒｔ　ｏｆ　ｍｅｒｃｕｒｙ　ｌａｍｐ　ｓｐｅｃｔｒｕｍ　ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ

３．２　模型矩阵的匹配
利用所识别的汞灯特征谱线及其坐标寻找最吻合的模型以完成在线定标。实际的谱图还原模型可以看

作初始模型经过平移、扩大与收缩变换得到的结果，改变谱图还原函数输入参数中的焦距ｆ、棱镜入射角αｐ
以及光栅入射角αｇ可得到新的谱图还原矩阵。
通过初始模型尺寸与探测器尺寸的关系可以得到三个参数（ｆ，αｐ，αｇ）的变化区间，参数在此区间外所得

到的模型将超出探测器的接收范围，需要辅以机械调整；以模型平移和缩放变化不大于一个像元为标准设置
三个参数的变化步长。以变化步长为间隔，用迭代法在变化区间内依次改变输入参数计算谱图还原模型，将
得到的一系列模型与汞灯谱图进行比对。当满足判别条件Ｘｉ－ｘｉ＜２时，记录坐标误差和Ｒ，

Ｒ＝∑
ｉ
ｋ１ Ｘｉ－ｘｉ ＋ｋ２ Ｙｉ－ｙｉ ， （７）

式中ｋ１ 和ｋ２ 分别为横坐标误差系数和纵坐标误差系数，ｉ代表汞灯的特征波长编号，（ｘｉ，ｙｉ）为汞灯第ｉ个
特征波长在模型中的坐标，（Ｘｉ，Ｙｉ）为汞灯第ｉ个特征波长经探测器成像后的坐标，该坐标为光斑各像元光
强值的加权中心精确到小数点后一位［１６］，即

Ｘｉ＝
∑Ｓｉ
ｘ·Ｉ（ｘ，ｙ）

∑Ｓｉ
Ｉ（ｘ，ｙ）

，Ｙｉ＝
∑Ｓｉ
ｙ·Ｉ（ｘ，ｙ）

∑Ｓｉ
Ｉ（ｘ，ｙ）

， （８）

式中Ｓｉ为第ｉ个特征谱线成像光斑所覆盖的像元，ｘ和ｙ分别为各像元的横、纵坐标，Ｉ（ｘ，ｙ）为该光斑的光
强值分布。
横坐标的偏差将导致提取波长级次间的差别，对提取波长误差影响较大；纵坐标的偏差将导致提取波长

分辨率级别的误差，对提取波长误差影响较小。因此一般选择较大的ｋ１ 和较小的ｋ２。确定误差系数后代入
（７）、（８）式，使得Ｒ值最小的模型为最吻合实际情况的解。模型矩阵匹配的流程如图５所示。

４　实验验证
采用课题组研制的中阶梯光栅光谱仪进行在线定标算法的验证，仪器的设计参数如表１所示。
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图５　模型矩阵匹配流程图

Ｆｉｇ．５　Ｆｌｏｗ　ｃｈａｒｔ　ｏｆ　ｍｏｄｅｌ　ｍａｔｃｈｉｎｇ
表１　中阶梯光栅光谱仪参数指标

Ｔａｂｌｅ　１　Ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ　ｏｆ　ｅｃｈｅｌｌｅ　ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｅｒ

Ｐａｒａｍｅｔｅｒ　 Ｖａｌｕｅ
Ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈ　ｒａｎｇｅ　 ２２０－６００ｎｍ
Ｆｏｃｕｓ　ｌｅｎｇｔｈ　ｆ ２６２ｍｍ

Ｉｎｃｉｄｅｎｔ　ａｎｇｌｅ　ｏｆ　ｅｃｈｅｌｌｅαｇ ４６．６°
Ｉｎｃｉｄｅｎｔ　ａｎｇｌｅ　ｏｆ　ｐｒｉｓｍαｐ １０．４４°

Ｓｉｚｅ　ｏｆ　ＣＣＤ　Ｎ ５１２ｐｉｘｅｌ
Ｓｉｚｅ　ｏｆ　ｏｒｉｇｉｎ　ｍｏｄｅｌ　ｍ×ｎ ４８０ｐｉｘｅｌ×４５６ｐｉｘｅｌ

　　为了单次步进使模型变化不大于一个像元，系统焦距ｆ、光栅入射角αｇ、棱镜入射角αｐ 步长依次为设置
为１ｍｍ、０．００３°、０．００２°。根据Ｎ 与ｍ、ｎ的数值关系，同时考虑避免使多条汞灯特征谱线进入同一搜索范
围，选择棱镜入射角αｐ 和光栅入射角αｇ 的搜索范围为（－１５，１５）和（－２０，２０），若模型伸缩最大不超过

５ｐｉｘｅｌ，确定系统焦距ｆ搜索范围为（－５，５）。
利用以上数据创建符合该中阶梯光栅光谱仪的在线定标算法，选择汞灯的９个特征波长作为定标波长

和验证波长（表２），微调仪器使之偏离设计值且不超出可在线定标的范围。考察定标误差系数、波长分布、
定标波长数量对光谱定标精度的影响。
从图６可以看出，尽管横坐标精度要求高于纵坐标精度，但是误差系数比（ｋ１…ｋ２）过高会导致纵坐标误

差过大，一般选择３…１左右的误差系数比较为合适。因此，确定误差系数比ｋ１…ｋ２＝３…１来进行后续实验。
表２　汞灯谱线

Ｔａｂｌｅ　２　Ｓｐｅｃｔｒａ　ｏｆ　ｍｅｒｃｕｒｙ　ｌａｍｐ

Ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈ　Ｎｏ． １　 ２　 ３　 ４　 ５　 ６　 ７　 ８　 ９
Ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈ／ｎｍ　 ２５３．６５２　 ２９６．７２８　 ３１３．１８４　 ３６５．０１６　 ４０４．６５６　 ４３５．８３３　 ５４６．０７５　 ５７６．９６１　 ５７９．０６７
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图６　误差系数对定标精度的影响

Ｆｉｇ．６　Ｉｎｆｌｕｅｎｃｅ　ｏｆ　ｅｒｒｏｒ　ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　ｏｎ　ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ　ａｃｃｕｒａｃｙ

图７　定标波长的分布对定标精度的影响

Ｆｉｇ．７　Ｉｎｆｌｕｅｎｃｅ　ｏｆ　ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈ　ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　ｏｎ　ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ　ａｃｃｕｒａｃｙ

　　从图７可以看出，定标波长的分布影响定标误差的分布。定标波长为１，４，９的误差（红色曲线）与定标
波长为１，７，９的误差（蓝色曲线）基本一致，小于定标波长为１，４，６的误差（黑色曲线），而且定标波长周围的
定标误差较小，越远离定标波长定标误差越大。因此，可以推断选择的定标波长分布间隔越小即定标波长在
光谱范围内分布得越均匀、数量越多，整个波段范围内定标精度越高。
从图８可以看出定标波长的数量越多，定标精度越高，印证了上文的推论。选择５个定标波长时，横纵

坐标误差都小于１ｐｉｘｅｌ，定标精度优于理论分辨率。

图８　定标波长数量对定标精度的影响

Ｆｉｇ．８　Ｉｎｆｌｕｅｎｃｅ　ｏｆ　ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈ　ａｍｏｕｎｔ　ｏｎ　ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ　ａｃｃｕｒａｃｙ

综上所述，本文所述在线定标算法在一定范围内具有谱图还原模型的修复能力，在合理选择误差系数的
前提下，定标波长越多、分布越均匀，定标精度越高。新模型与实际谱图吻合性较高，配合机械调整可以应用
于光谱仪器的快速定标。

５　结　　论
中阶梯光栅光谱仪的在线光谱定标对仪器的性能和实用性提升具有非常重要的意义。提出了一种利用
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汞灯多条特征谱线在线定标的算法，并进行了实验验证，得到如下结论：１）随着外界环境、使用条件和仪器
状态的改变，中阶梯光栅光谱仪在使用前需要进行光谱定标，但是大多数情况下偏差较小，可以通过在线定
标算法自动修正，从而免去拆封装调，节约资源和时间成本；２）实际谱图可以看作初始谱图进行平移和伸缩
变换的结果，可以通过谱图还原函数输入参数的变化改变算法模型，使其与实际谱图再次精确匹配；３）汞灯
谱图的特点使其可以用于中阶梯光栅光谱仪的光谱定标，选用定标波长越多、分布越均匀，定标精度越高；

４）提出的在线定标算法满足精度要求，可以用于生产实践，为中阶梯光栅光谱仪产业化提供了技术支撑。

参 考 文 献

１　Ｌａｖｉｇｎｅ　Ｊ　Ｆ，Ｄｏｕｃｅｔ　Ｍ，Ｗａｎｇ　Ｍ，ｅｔ　ａｌ．Ｓｔｕｄｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｉｍａｇｅ　ｑｕａｌｉｔｙ　ａｎｄ　ｓｔｒａｙ　ｌｉｇｈｔ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｃｒｉｔｉｃａｌ　ｄｅｓｉｇｎ　ｐｈａｓｅ　ｏｆ　ｔｈｅ
Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｅｃｈｅｌｌｅ　Ｓｐｅｃｔｒｏｇｒａｐｈ　ｆｏｒ　Ａｅｒｏｎｏｍｉｃａｌ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ（ＣＥＳＡＲ）［Ｃ］．ＳＰＩＥ，２０１０，７７３５：７７３５３９．

２　Ｘｉｅ　Ｐｉｎ，Ｎｉ　Ｚｈｅｎｇｊｉ，Ｈｕａｎｇ　Ｙｕａｎｓｈｅｎ，ｅｔ　ａｌ．Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｒｅｓｅａｒｃｈ　ｐｒｏｇｒｅｓｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｅｃｈｅｌｌｅ　ｇｒａｔｉｎｇ［Ｊ］．Ｌａｓｅｒ　Ｊｏｕｒｎａｌ，

２００９，３０（２）：４－６．

　　谢　品，倪争技，黄元申，等．中阶梯光栅的应用研究进展［Ｊ］．激光杂志，２００９，３０（２）：４－６．
３　Ｗｕ　Ｘｕｈｕａ，Ｚｈｕ　Ｙｏｎｇｔｉａｎ，Ｗａｎｇ　Ｌｅｉ．Ｏｐｔｉｃａｌ　ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆ　ｈｉｇｈ　ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ　ｅｃｈｅｌｌｅ　ｓｐｅｃｔｒｏｇｒａｐｈ［Ｊ］．Ｏｐｔｉｃｓ　ａｎｄ　Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ
Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，２００３，１１（５）：４４２－４４７．

　　武旭华，朱永田，王　磊．高分辨率阶梯光栅光谱仪的光学设计［Ｊ］．光学 精密工程，２００３，１１（５）：４４２－４４７．
４　Ｋｏｒａｂｌｅｖ　Ｏ，Ｍｏｎｔｍｅｓｓｉｎ　Ｆ，Ｔｒｏｋｈｉｍｏｖｓｋｙ　Ａ，ｅｔ　ａｌ．Ｃｏｍｐａｃｔ　ｅｃｈｅｌｌｅ　ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｅｒ　ｆｏｒ　ｏｃｃｕｌｔａｔｉｏｎ　ｓｏｕｎｄｉｎｇ　ｏｆ　ｔｈｅ
Ｍａｒｔｉａｎ　ａｔｍｏｓｐｈｅｒｅ：Ｄｅｓｉｇｎ　ａｎｄ　ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ［Ｊ］．Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｏｐｔｉｃｓ，２０１３，５２（５）：１０５４－１０６５．

５　Ｋａｒａｎａｓｓｉｏｓ　Ｖ，Ｈｏｒｌｉｃｋ　Ｇ．Ｓｐｅｃｔｒａｌ　ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ　ｏｆ　ａ　ｎｅｗ　ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｅｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ｆｏｒ　ａｔｏｍｉｃ　ｅｍｉｓｓｉｏｎ　ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ［Ｊ］．
Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ，１９８６，４０（６）：８１３－８２１．

６　Ｓａｂｓａｂｉ　Ｍ，Ｄｅｔａｌｌｅ　Ｖ，Ｈａｒｉｔｈ　Ｍ　Ａ，ｅｔａｌ．Ｃｏｍｐａｒａｔｉｖｅ　ｓｔｕｄｙ　ｏｆ　ｔｗｏ　ｎｅｗ　ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ　ｅｃｈｅｌｌｅ　ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｅｒｓ　ｅｑｕｉｐｐｅｄ　ｗｉｔｈ
ｉｎｔｅｎｓｉｆｉｅｄ　ＣＣＤ　ｆｏｒ　ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　ｌａｓｅｒ－ｉｎｄｕｃｅｄ　ｂｒｅａｋｄｏｗｎ　ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ［Ｊ］．Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｏｐｔｉｃｓ，２００３，４２（３０）：６０９４－６０９８．

７　Ｐａｎｎｅ　Ｕ，Ｎｅｕｈａｕｓｅｒ　Ｒ　Ｅ，Ｈａｉｓｃｈ　Ｃ，ｅｔａｌ．Ｒｅｍｏｔｅ　ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　ａ　ｍｉｎｅｒａｌ　ｍｅｌｔ　ｂｙ　ｌａｓｅｒ－ｉｎｄｕｃｅｄ　ｐｌａｓｍａ　ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ［Ｊ］．
Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ，２００２，５６（２）：３７５－３８０．

８　Ｙｕｎ　Ｊ　Ｉ，Ｋｌｅｎｚｅ　Ｒ，Ｋｉｍ　Ｊ　Ｉ．Ｌａｓｅｒ－ｉｎｄｕｃｅｄ　ｂｒｅａｋｄｏｗｎ　ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｏｎ－ｌｉｎｅ　ｍｕｌｔｉｅｌｅｍｅｎｔ　ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　ｈｉｇｈｌｙ
ｒａｄｉｏａｃｔｉｖｅ　ｇｌａｓｓ　ｍｅｌｔ．Ｐａｒｔ　Ｉ：Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｍｅｔｈｏｄ［Ｊ］．Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ，２００２，５６（４）：

４３７－４４８．
９　Ｐａｎ　Ｃｏｎｇｙｕａｎ．Ｒｅｓｅａｒｃｈ　ｏｎ　ｏｎｌｉｎｅ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ　ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　ｍｏｌｔｅｎ　ｓｔｅｅｌ　ｕｎｄｅｒ　ｖａｃｕｕｍ　ｂｙ　ｌａｓｅｒ　ｉｎｄｕｃｅｄ　ｐｌａｓｍａ
ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ［Ｄ］．Ｈｅｆｅｉ：Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ｏｆ　Ｃｈｉｎａ，２０１５．

　　潘从元．基于激光诱导等离子体光谱的真空环境熔融金属成分在线检测技术研究［Ｄ］．合肥：中国科学技术大学，２０１５．
１０　Ｔａｎｇ　Ｙｕｇｕｏ，Ｃｈｅｎ　Ｓｈａｏｊｉｅ，Ｂａｙａｎｈｅｓｈｉｇ，ｅｔ　ａｌ．Ｓｐｅｃｔｒａｌ　ｒｅｄｕｃｉｎｇ　ｏｆ　ｃｒｏｓｓ－ｄｉｓｐｅｒｓｅｄ　ｅｃｈｅｌｌｅ　ｓｐｅｃｔｒｏｇｒａｐｈ　ａｎｄ　ｉｔｓ

ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈ　ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ［Ｊ］．Ｏｐｔｉｃｓ　ａｎｄ　Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，２０１０，１８（１０）：２１３０－２１３６．

　　唐玉国，陈少杰，巴音贺希格，等．中阶梯光栅光谱仪的谱图还原与波长标定［Ｊ］．光学 精密工程，２０１０，１８（１０）：２１３０－
２１３６．

１１　Ｃｈｅｎ　Ｓｈａｏｊｉｅ，Ｂａｙａｎｈｅｓｈｉｇ，Ｐａｎ　ｍｉｎｇｚｈｏｎｇ，ｅｔ　ａｌ．Ｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　ａｌｇｏｒｉｔｈｍｓ　ｆｏｒ　ｅｃｈｅｌｌｅ　ｓｐｅｃｔｒｏｇｒａｐｈ　ｄｅｓｉｇｎ　ａｎｄ　ｃｒｏｓｓ－
ｄｉｓｐｅｒｓｅｄ　ｓｐｅｃｔｒａ　ａｎａｌｙｓｉｓ［Ｊ］．Ａｃｔａ　Ｏｐｔｉｃａ　Ｓｉｎｉｃａ，２０１３，３３（１０）：１０３０００１．

　　陈少杰，巴音贺希格，潘明忠，等．中阶梯光栅光谱仪快速设计与谱图分析的数学模型［Ｊ］．光学学报，２０１３，３３（１０）：

１０３０００１．
１２　Ｙｉｎ　Ｌｕ，Ｂａｙａｎｈｅｓｈｉｇ，Ｃｕｉ　Ｊｉｃｈｅｎｇ，ｅｔ　ａｌ．Ａｎ　ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ　ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈ　ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　ｍｅｔｈｏｄ　ｂａｓｅｄ　ｏｎ　ｅｃｈｅｌｌｅ　ｓｐｅｃｔｒａ　ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ［Ｊ］．

Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ　ａｎｄ　Ｓｐｅｃｔｒａｌ　Ａｎａｌｙｓｉｓ，２０１５，３５（３）：８５０－８５５．

　　尹　禄，巴音贺希格，崔继承，等．基于谱图还原的中阶梯光栅光谱仪有效波长提取算法［Ｊ］．光谱学与光谱分析，

２０１５，３５（３）：８５０－８５５．
１３　Ｔａｎｇ　Ｙｕｇｕｏ，Ｓｏｎｇ　Ｎａｎ，Ｂａｙａｎｈｅｓｈｉｇ，ｅｔ　ａｌ．Ｏｐｔｉｃａｌ　ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆ　ｃｒｏｓｓ－ｄｉｓｐｅｒｓｅｄ　ｅｃｈｅｌｌｅ　ｓｐｅｃｔｒｏｇｒａｐｈ［Ｊ］．Ｏｐｔｉｃｓ　ａｎｄ

Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，２０１０，１８（９）：１９８９－１９９５．

　　唐玉国，宋　楠，巴音贺希格，等．中阶梯光栅光谱仪的光学设计［Ｊ］．光学 精密工程，２０１０，１８（９）：１９８９－１９９５．
１４　Ｚｈａｎｇ　Ｙｕｆｅｎｇ，Ｗｕ　Ｊｉａｎｆｅｎ，Ｚｈｕ　Ｑｉｎｇｓｏｎｇ，ｅｔ　ａｌ．Ｏｐｔｉｃａｌ　ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆ　ｈｉｇｈ　ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ　ｔｗｏ　ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ　ｅｃｈｅｌｌｅ　ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｅｒ

［Ｊ］．Ａｃｔａ　Ｏｐｔｉｃａ　Ｓｉｎｉｃａ，２０１５，３５（４）：０４２２００５．

　　张瑜峰，武建芬，朱青松，等．二维全谱高分辨率中阶梯光栅光谱仪光学系统设计［Ｊ］．光学学报，２０１５，３５（４）：

０４２２００５．
１５　Ｙａｎｇ　Ｊｉｎ，Ｙｉｎ　Ｌｕ，Ｙａｏ　Ｘｕｅｆｅｎｇ，ｅｔ　ａｌ．Ｏｐｔｉｃａｌ　ｄｅｓｉｇｎ　ａｎｄ　ｓｔｒａｙ　ｌｉｇｈｔ　ｓｕｐｐｒｅｓｓｉｏｎ　ｏｆ　ａ　ｎｅｗ　ｐｏｒｔａｂｌｅ　ｅｃｈｅｌｌｅ　ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｅｒ

０９３０００１－７



光　　　学　　　学　　　报

［Ｊ］．Ａｃｔａ　Ｏｐｔｉｃａ　Ｓｉｎｉｃａ，２０１５，３５（８）：０８１２００１．

　　杨　晋，尹　禄，姚雪峰，等．新型便携式中阶梯光栅光谱仪光学设计与消杂散光研究［Ｊ］．光学学报，２０１５，３５（８）：

０８１２００１．
１６　Ｈｅ　Ｍｉａｏ，Ｔａｎｇ　Ｙｕｇｕｏ，Ｃｈｅｎ　Ｓｈａｏｊｉｅ，ｅｔ　ａｌ．Ｐｏｓｉｔｉｏｎ　ａｃｑｕｉｒｉｎｇ　ｏｆ　ｓｉｇｎａｌ　ｓｐｏｔｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｅｃｈｅｌｌｅ　ｓｐｅｃｔｒｏｇｒａｐｈ［Ｊ］．

Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ　ａｎｄ　Ｓｐｅｃｔｒａｌ　Ａｎａｌｙｓｉｓ，２０１２，３２（３）：８４９－８５３．

　　何　淼，唐玉国，陈少杰，等．中阶梯光栅光谱仪信号光斑位置的质心提取算法［Ｊ］．光谱学与光谱分析，２０１２，３２（３）：

８４９－８５３．

０９３０００１－８


